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Nationales Vorwort

Die Internationale Norm ISO 10110-5 wurde vom ISO/TC 172/SC 1 ,Fundamental standards” (Sekretariat:
DIN, Deutschland) unter mafgeblicher Beteiligung deutscher Experten ausgearbeitet. Im DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V. ist hierfir der Arbeitsausschuss NA 027-01-02 AA ,Grundnormen der Optik® im
Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) zustandig.

Die Norm DIN ISO 10110-5 ist Teil einer umfangreichen Normenreihe zur Erstellung von Zeichnungen fur
optische Elemente und Systeme (siehe Abschnitt Literaturhinweise).

Es wird auf den zwar ahnlichen, jedoch in einigen Punkten unterschiedlichen Aufbau der ISO-Normenreihe
gegeniber den Deutschen Normen der Reihe DIN 3140, die durch Ubernahme der Internationalen Normen
ersetzt wurden, hingewiesen.

Eine Gegenuberstellung der Unterschiede samtlicher Teile von DIN ISO 10110 gegentber den Teilen von
DIN 3140 ist Inhalt eines Beiblattes 1 zu DIN ISO 10110.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 7944 sieche DIN EN ISO 7944
ISO 10110-1 siche  DIN ISO 10110-1
ISO 10110-10 siche DINISO 10110-10
ISO 14999-4 siche  DIN ISO 14999-4
Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 10110-5:2000-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung von Begriffen:
bisher: Passfehler,
jetzt: Oberflachenformtoleranz (en: surface form tolerance);
bisher: Pfeilhéhenfehler (en: sagitta error),
jetzt: Pfeilhdhenabweichung (en: sagitta deviation);
bisher: rotationssymmetrische Unregelmafigkeit (en: rotationally symmetric irregularity),
jetzt: rotationsinvariante UnregelmaRigkeit (en: rotationally invariant irregularity);

b) Abschnitt 4.2 ,Einheiten: Verwendung der Einheit ,Nanometer‘ neu aufgenommen und in Bezug zu den
bisher verwendeten Angaben gesetzt;

c) Abschnitt 5.3 ,Form der Angabe“: Angabe der Wellenlange in der Form ,4 = E*, sofern abweichend von
der Bezugswellenlange 1 = 546,07 nm, aufgenommen;

d) inISO 14999-4 verschoben bzw. ersatzlos gestrichen wurden:
Abschnitt 3: alle Begriffe und die zugehdrigen Definitionen;
Abschnitt 5 ,nicht kreisférmige Prifbereiche®;
Anhang A ,Digitale Interferogrammauswertung®;
Anhang B ,Visuelle Interferogrammauswertung®;
Anhang C ,Physikalische Bedeutung der rms-Oberflachenformabweichung®;

e) Ubernahme der Internationalen Norm ISO 10110-5:2007.

Frithere Ausgaben
DIN 3140: 1958-10

DIN 3140-5: 1969-06; 1978-10
DIN ISO 10110-5: 2000-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7944, Optik und optische Instrumente — Bezugswellenldngen

DIN ISO 10110-1, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 1: Allgemeines

DIN ISO 10110-2, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 2: Materialfehler; Spannungsdoppelbrechung

DIN ISO 10110-3, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 3: Materialfehler; Blasen und Einschliisse

DIN ISO 10110-4, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 4: Materialfehler; Inhomogenitéten und Schlieren

DIN ISO 10110-5 Bbl 1, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente
und Systeme — Teil 5: Passfehler — Passfehlerpriifung mit Probegldsern

DIN ISO 10110-6, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 6: Zentriertoleranzen

DIN ISO 10110-7, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 7: Oberflachenunvollkommenheiten

DIN ISO 10110-8, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 8: Oberflachengiite

DIN ISO 10110-9, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 9: Oberflachenbehandlungen und Beschichtungen

DIN ISO 10110-10, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 10: Darstellung in Tabellenform

DIN ISO 10110-11, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme — Teil 11: Allgemeintoleranzen fiir Werte ohne Toleranzangaben

DIN I1ISO 10110-12, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 12: Asphérische Oberfldchen

DIN ISO 10110-14, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 14: Toleranzen fiir Wellenfrontdeformationen

DIN ISO 10110-17, Optik und Photonik — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und Systeme —
Teil 17: Zerstérschwelle fiir Laserstrahlung

DIN ISO 10110 Bbl 1, Optik und optische Instrumente — Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente
und Systeme — Gegendiberstellung DIN ISO 10110 — DIN 3140, Stichwortverzeichnis

DIN ISO 14999-4, Optik und Photonik — Interferometrische Priifung von optischen Elementen und
Systemen — Teil 4: Interpretation und Beurteilung der Toleranzen nach ISO 10110

DIN Taschenbuch 304, Technische Produktdokumentation — Erstellung von Zeichnungen fiir optische
Systeme und Elemente
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